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Résumé

Dans les sociétés connectées d'aujourd'hui, ordinateurs, capteurs, centres de données, électronique
automobile et dispositifs portables sont devenus omniprésents.

Au cceur de ces produits, se trouvent les semi-conducteurs, dont les systemes de production actuels font
partie des plus complexes au monde.

Dans cette thése, nous traitons du probléme de planification de production opérationnelle, dont I'objectif
est de faire le lien entre la planification de production tactique, définissant les plans de livraisons et de
lancements des produits dans l'usine, et I'ordonnancement détaillé de la production.

Du fait de la complexité des systémes de production en fabrication de semi-conducteurs, considérer ce
probléme frontiere est indispensable, mais a fait I'objet de peu de travaux de recherches.

Apreés avoir formalisé le probleme étudié et montré que celui-ci est NP-Difficile, une étude expérimentale
est menée afin de montrer I'impossibilité de résoudre le probléme de maniére exacte pour des instances
industrielles, justifiant 'utilisation de méthodes approchées.

Nous présentons une heuristique en trois étapes initialement en place dans le systéme de production et en
soulignons certaines limites.

Nous introduisons de nouvelles méthodes ayant pour but d’améliorer la qualité des solutions fournies par
I’outil d’aide a la décision en fonction des besoins des utilisateurs.

Cette thése ayant été réalisée en entreprise, I'objectif fit a la fois d’avancer sur les aspects scientifiques,
mais également de réfléchir a l'intégration de ces méthodes dans le systeme industriel.

Quentin Christ, CMP
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